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ultraphogen Eigenschaften und geringer
Lichtstreuung

Vortrag: 103. DGaO Jahrestagung 2002,
22.-25.5. 2002, Innsbruck, Osterreich

Duparré, A.; Gliech, S.

Optimization of the instrumentation for
total scatter measurement at 157 nm
Lecture: The international symposium on optical
science and technology, SPIE’s 47* annual
meeting, 7-11 July 2002, Seattle, Washington,
USA

Duparré, A.; Notni, G.
Charakterisierung nanorauher Oberflachen
Vortrag: DAKOM 2002, Darmstadt, Deutschland

Eberhardt, R.

Mikrooptische Bausteine fur die modulare
Mikrosystemtechnik

Vortrag (eingeladen): FORUM , Modulare Mikro-
systeme” im VDMA, 10.10.02, Frankfurt/Main,
Deutschland

Eberhardt, R.; Banse, H.

Neue Montagetechniken fur die Mikrooptik
Vortrag: EOS-Workshop Optatec 2002,
18.6.2002, Frankfurt/Main, Deutschland

Eberhardt, R.; Mohaupt, M. ;

Erfahrungen bei der Montage von
Mikrosystemen

Vortrag (eingeladen): Symposium Reinraum-
technik und Mikrosystemtechnik 11.9.02, Jena,
Deutschland

Feigl, T.

Beschichtungen fur den EUV-Spektralbereich
und weiche Réntgenstrahlung

Vortrag: 6. Optatec, 21 June 2002,
Frankfurt/Main, Deutschland
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Feigl, T.

EUV- and X-Ray optics

Lecture: Military University of Technology,
19 November 2002, Warsaw, Poland

Feigl, T.; Kuhlmann, T.; Yulin, S.; Kaiser, N.
Design and fabrication of broadband and
narrowband Mo/Si multilayer mirrors
Poster: 6" International Conference on the
Physics of X-Ray Multilayer Structures,

3-7 March 2002, Chamonix, France

Feigl, T.; Yulin, S.; Kuhlmann, T.; Kaiser, N.

EUV- und Réntgenschichten

Vortrag: OptoNet-Workshop, 30. Oktober 2002,
Jena, Deutschland

Feigl, T.; Heber, J.; Gatto, A.; Kaiser, N.

Optics Developments in the VUV - Soft X-Ray
Spectral Region

Lecture: 31.5.2002, Kharkiv State University,
Ukraine

Gartner, C.; Stegemann, E.-M.

Microfluidic ChipShop - Das Labor auf dem
Mikrochip

Vortrag: Grinderseminar — Sommerakademie der
Friedrich-Schiller-Universitat, 23.9.2002, Jena,
Deutschland

Gartner, C.; Becker, H.

Entwicklung von polymerbasierten
Mikrofluidik-Komponenten

Vortrag: Workshop ,, Chemische und biologische
Mikrolabortechnik”,

20.-22.2.2002, limenau, Deutschland

Gartner, C.; Rotting, O.; Becker, H.

Polymer based microfluidic devices

Poster: Statusseminar modulare Mikroverfahrens-
technik

28.2.2002, Frankfurt/Main, Deutschland

Gliech, S.; Duparré, A.

Results of a ,,Round Robin” experiment as
reflectivity at a wavelength of 1,06 microm
Poster: 34. Annual Symposium on Optical Mate-
rials for High Power Laser

16-18 September 2002, Boulder, USA

Gliech, S.; Gessner, H.; Duparré, A.

Angle resolved scatter measurement in the
VUV spectral region

Lecture: The international symposium on optical
science and technology, SPIE’s 47" annual
meeting, 7-11 July 2002, Seattle, Washington,
USA

Gliech, S.; GeBner, H.; Duparré, A.

System for measuring angle resolved and
total light scattering, transmittance and
reflectance at 193 nm and 157 nm
Lecture: 7" Internationla Workshop on Laser
Beam and Optics Characterization,

18-20 September 2002, Boulder, USA

Guyenot, V.

Montage und Justierung mikrooptischer
Bauelemente

Vortrag: EOS-Workshop Optatec 2002 Teil

. Trends im Optikdesign” 18.6.2002,
Frankfurt/Main, Deutschland

Guyenot, V.,;

Montagetechnologien flur Mikrooptik
Vortrag: Forum zur OPTATEC 2002, 20.06.02,
Frankfurt/Main, Deutschland

Guyenot, V.; Siebenhaar, C.

Eine neue Methode zur Justierung von
Faseroptikbaugruppen

Vortrag: 47. Internationales Wissenschaftliches
Kolloquium Technische Universitat IlImenau
23.-26.9.2002, Deutschland

Guyenot, V.; Siebenhaar, C.; Peschel, T;

Damm, C.; Harnisch, G.; Thaut, M.; Rohde, M.
Adjustment robot for fiber optics assemblies
Lecture: Annual meeting 2002 Seattle,
Washington, USA

Heber, J.; Mihlig, C.; Triebel, W.; Danz, N.;
Thielsch, R.; Kaiser, N.

Luminescence in UV thin films

Lecture: 34" Boulder Damage Symposium, 16-18
September 2002, Boulder, USA

Houbertz, R.; Frohlich, L.; Popall, M.;
Streppel, U.; Dannberg, P; Wachter, C;
Brauer, A.

Inorganic-Organic Hybrid Materials for
Application in Optical Devices

Poster: ICCG, 4" International Conference on
Coatings on Glass 3-7 November 2002,
Braunschweig, Germany

Kaiser, N.

Grundlagenuntersuchungen zur Erzeugung
beschichteter ultrapraziser optischer
Oberflachen

Vortrag: Kongress NanoDE, Innovation durch
Nanotechnologie am 6.—7.5.02 im Bundeshaus
Bonn, Themenforum 'Ultraprazise Oberflachen-
bearbeitung', Deutschland



Kaiser, N.

Optical Coatings for Extreme Ultraviolet

Radiation and for Abrasion Resistant

Antireflection Coatings for Plastics

Lecture: Symposium ,,New Coating Technologies

in Precision Optics and Telecom”, 6.-20.3.2002;
7.3. Symp. in Alzenau;

11.3. Symp. in Shenzhen, China;

13.3. Symp. in Chung Li, Taiwan;

15.3. Symp. in Tokyo, Japan;

18.3. Symp. in Los Angeles, USA

Kaiser, N.

Optische Schichtsysteme fur den
Ultraviolett-Bereich

Vortrag: 5. Otti Fachforum Schichten auf Glas,
16.-17.04.2002, Regensburg, Deutschland

Kaiser, N.

Schichtdesign

Vortrag: 5. Otti Fachforum Schichten auf Glas,
16.-17.4.2002, Regensburg, Deutschland

Kaiser, N.

Short Course ,,Coatings on Plastics”

Lecture (Invited): 4" International Conference on
Coatings on Glass, 3.-7.11.2002, Braunschweig,
Germany

Kaiser, N.

Symposium Welcome

Lecture (Invited): 34" Boulder Damage Sym-
posium, 16.-18.9.2002, Boulder, USA

Kaiser, N.

Optik metallischer Nanostrukturen
Vortrag: 3. Otti Fachforum Nanotechnologie,
22.-23.10.2002, Regensburg, Deutschland

Kaiser, N., Kuhlmann, T., Feigl, T, Yulin, S.
Broadband and narrowband EUV
multilayer mirrors

Lecture: 5" Symposium of European Vacuum
Coaters, Anzio 2002

Organized by Romana Film Sottili,
September 30th-October 2nd 2002,

Anzio (Rome) ltaly

Kalkowski, G.; Guyenot, V.

Electrostatic chucks for vacuum lithography
Lecture: 1. International EUV Chucking and
Metrology Workshop, 2.7.2002, Miinchen,
Germany

Kopp, S.; Zenk, W.; Kihmstedt, P.; Notni, G.;
Geller, R.; ZollIner, F.

G-Scan - ein neues Verfahren

zur 3-D-Erkennung des Gesichtes
Vortrag: Zahnmedizinerveranstaltung
1.-5.5.2002, Kampen, Deutschland

Kozhevnikov, I.V.; Asadchikov, V.E.;

Bukreeva, I.N.; Duparré, A.; Krivonosov, Y.S;
Metzger, T.H.; Morawe, C.; Pyatakhin, M.V,;
Steinert, J.; Ziegler, E.

X-ray and AFM study of the roughness of
growing W and B4C films, and W/B4C
multilayer mirrors

Lecture: International Conference on ,,Physics of
x-ray multilayer structures” (PXRMS),

2-7 March 2002 Zahnmedizinerveranstaltung,
Chamonix, France

Kuhlmann, T.

Beschichtungen fur den EUV-Spektralbereich
und weiche Réontgenstrahlung

Vortrag: 6. Optatec, 21. Juni 2002,
Frankfurt/Main, Deutschland

Kuhlmann, T,; Yulin, S.; Feigl, T.; Kaiser, N.

EUV multilayer mirrors with tailored
spectral reflectivity

Lecture: SPIE's 47* International Symposium on
Optical Science and Technology, 11 July 2002,
Seattle, USA

Kuhlmann, T; Yulin, S.; Feigl, T.; Kaiser, N.
Design and fabrication of broad- and
narrowband EUV multilayer mirrors
Lecture: 31.5.2002, Kharkiv State University,
Ukraine

Ktuhmstedt, P.

Praxisbericht: Multi-view 3-D-Messsystem in
Rapid Prototyping- und Qualitatssicherungs-
Prozessketten

Vortrag: Seminar mit Praktikum Optische 3-D-
Messtechnik fur die Qualitatssicherung in der
Produktion, 21.-22.11.2002, Magdeburg,
Fraunhofer IFF, Deutschland

Kuhmstedt, P; Notni, G.; Hintersehr, J.; Gerber, J.
Automatically CAD-CAM-System for Dental
Purpose — a new Industrial Application
Lecture: Euro u-Rapid, 2—-3 December 2002,
Frankfurt/Main, Germany

Kidhmstedt, P. ; Notni, G.; Gerber, J.
Anforderungen an die Vermessung

von Gebissabdrtcken mit optischen
3-D-Digitalisierern

Poster: Marburger Gipstagung

10.-11. September 2002, Marburg/ Tagungs-
bericht zur Marburger Gipstagung 2002,
Deutschland

Kidhmstedt, P.; Notni, G.; Heinze, M.
Aufsatze fur eine neue Verbindung von
3-D- und 2-D-Datenaufnahme und die
Erfassung von Lichtkanten und
Gestaltungslinien

Poster: 103. DGaO Jahrestagung 2002,
22.-25.5. 2002, Innsbruck, Osterreich

Michaelis, D.; Peschel, U.; Skryabin, D.;
Lederer, F; Firth, W. J.

The origin of motion of solitary waves near
Hopf-bifurcations

Lecture: Topical Meeting , Nonlinear guided
waves and their applications”

1-4 September 2002, Stresa, Italy

Michaelis, D.; Peschel, U.; Skryabin, D. V,;
Lederer, F; Firth, W. J.

Oscillation induced Motion in dissipative
systems

Lecture: International Quantum Electronic
Conference 2002, Moskov, Russia

Mohaupt, M.; Gengenbach, U.
Standardisierung in der
Mikrosystemtechnik — Ein Uberblick
Vortrag: Symposium Reinraumtechnik und
Mikrosystemtechnik, 11.9.2002, Jena,
Deutschland

Munzert, P.; Schulz, U.; Kaiser, N.
Hochtransparente Thermoplaste in plasma-
gestutzten PVD-Beschichtungsprozessen,
Vortrag: Tagungsband Polymerwerkstoffe 2002,
Halle/Saale, Sep. 2002, Deutschland

Munzert, P.; Schulz, U.; Kaiser, N.

Transparent thermoplastic polymers in
plasma-assisted coating processes

Poster: Tagungsband Plasma Surface Engineering
2002, Sep. 2002, Garmisch-Partenkirchen,
Germany
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Nicole, P; Fourdin, C.; Schaller M;

Streppel, U.; Brauer, A.

New 3-D opto-microwave module for signal
summation in active antenna applications
Lecture: ICO 2002-Konferenz

25-30 August 2002, Florenz, Italy

Notni, G.

Optische 3-D-Digitalisiertechniken fur die
virtuelle und praktische Medizin

Vortrag: 315. Jenaer Carl-Zeiss-Optikkolloquium
17.9.2002, Jena, Deutschland

Notni, G.

Robuste Multi-view 3-D-Messtechniken —
Systeme und Applikationen

Vortrag: 7. Symposium Bildverarbeitung 2002,
13.—-14.6.2002 Ostfildern, Deutschland

Notni, G.

Selbstkalibrierendes optisches 3-D-Mess-
system , Kolibri” — Ein neuer Ansatz fur
Reverse Engineering

Vortrag: 3-D-Erfahrungsforum Werkzeug und
Formenbau, Berlin 28.2.-1.3.2002, Deutschland

Notni, G.

Streifenprojektion

Vortrag: Seminar mit Praktikum Optische 3-D-
Messtechnik fur die Qualitatssicherung in der
Produktion, 21.-22.11.2002 Magdeburg,
Fraunhofer IFF, Deutschland

Notni, G.; Kihmstedt, P.; Heinze, M.
System complet de scanning 3-D sur 360
degrés pour applications anatomiques
et industrielles

Lecture: Scanning 2002, 24-25 April 2002,
Paris, France

Notni, G.; Recknagel, R.-J.; Kowarschik, R.
Hochauflésende Oberflachen-
charakterisierung unter Anwendung von
Waveletmethoden

Vortrag: Darmstadter Kolloquium fur optische
Messtechnik (DAKOM) 2002, 27.2.2002,
Darmstadt, Deutschland
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Notni, G. H.; Kihmstedt, P.; Heinze, M.; Notni, G.
Kombinative Multi-view 3-D-/2-D-Mess-
techniken

Vortrag: 47. Internationales wissenschaftliches
Kolloquium, 23.-26.9.2002, TU limenau,
Deutschland

Notni, G. H.; Kihmstedt, P.; Heinze, M.; Notni, G.
Method for Simultaneous Measurement

of 3-D Shape and Color Information

of Complex Objects

Lecture: International Symposium on Photonics
in Measurement 11.-12.6. 2002, Aachen,
Germany

Notni, G. H.; Kihmstedt, P.; Heinze, M;
Notni, G.

Simultaneous Measurement of 3-D Shape
and Color of Objects

Lecture: SPIE's 47" Annual Meeting
Interferometry XI: Applications (AM 141)
7-11 July 2002, Seattle, Washington, USA

Riehemann, S.; Palme, M.; Eichler, U.;
Koschmieder, I.; Luther, E.; Damm, C.; Notni, G.
Beleuchtungskonzepte zum Einsatz
reflektierender LCOS und DMD-Micro-
displays am Beispiel einer digital
projizierenden Spaltlampe

Poster: 103. DGaO Jahrestagung 2002,
22.-25.5.2002, Innsbruck, Osterreich

Schreiber, P.; BuB, W.; Rosenberger, R.;
Zeitner, U. D.

Design und Aufbau eines mikrooptischen
Speckle-Positionssensors

Vortrag: 103. DGaO Jahrestagung 2002,
22.-25.5.2002, Innsbruck, Osterreich

Schulz, U.

Beschichtung von Kunststoffen fur die Optik
Vortrag: OTTI-Seminar 17.4.2002,

Regensburg, Deutschland

Schulz, U.

Beschichtung von Kunststoffen fiur die Optik
Vortrag: OTTI-Seminar 19.9.2002, Wrzburg,
Deutschland

Schulz, U.; Schallenberg, U. B.; Kaiser, N.
Entspiegelung von

transparenten Kunststoffen

Vortrag: 10. Neues Dresdner Vakuumtechnisches
Kolloquium (NDVaK) 17.—18.10.2002, Dresden,
Deutschland

Schulz, U.; Schallenberg, U.B.; Kaiser, N.
Scratch resistant antireflective coating
for plastic substrates

Lecture: 4" International Conference on
Coatings on Glass (4.ICCG) 4.-7.11.2002,
Braunschweig, Germany

Schulz, U.; Schallenberg, U. B.; Kaiser, N.
Symmetrical periods in AR-coatings for
plastic optics

Lecture: 5th Symposium of European Vacuum
Coaters, 30.9.-2.10.2002, Anzio, ltaly

Steinert, J.; Gliech, S.; Duparré, A.
Oberflachenqualitat und Streuverluste
von CaF, fur Anwendungen in der
UV-Mikrolithografie

Vortrag: 103. DGaO Jahrestagung 2002,
22.-25.5.2002, Innsbruck, Osterreich

Stenzel, O.

Oberflachenplasmonen in diinnen Schichten
Vortrag: OptoNet-Workshop, 30. Oktober 2002,
Jena, Deutschland

Streppel, U.; Dannberg, P.; Wéchter, Ch.;
Brauer, A.

Control of self-writing processes in
photo—polymerizable resins for the
fabrication of micro-optical structures
Lecture/Poster: ICO 2002-Konferenz
25-30 August 2002, Florenz, Italy

Streppel, U.; Dannberg, P; Wachter, C;
Brauer, A.; Nicole, P.

Optical signal summation with multilayer
integrated optical fan-out devices
Lecture/Poster: ICO 2002-Konferenz

25-30 August 2002, Florenz, ltaly



Streppel, U.; Wachter, C.; Dannberg, P;
Brauer, A.; Kowarschik, R.

Erzeugung mikrooptischer Elemente durch
Strukturierung von Polymeren mittels
selbstorganisierter Prozesse

Vortrag: 103. DGaO Jahrestagung 2002,
22.-25.5.2002, Innsbruck, Osterreich

Wagner, L.; Schreiber, P.

Refraktive und Diffraktive Korrektoren fur
Kollimatoraspharen

Poster: 103. DGaO Jahrestagung 2002,
22.-25.5.2002, Innsbruck, Osterreich

Yulin, S.; Kuhlmann, T.; Feigl, T.; Kaiser, N.
Reflectivity and stability of Cr/Sc multilayers
for the Soft X-ray range

Lecture: 6" International Conference on the
Physics of X-Ray Multilayer Structures,

March 3-7 2002, Chamonix, France

Yulin, S.; Kuhlmann, T.; Feigl, T.; Kaiser, N.
Reflectivity and stability of Cr/Sc multilayers
for the Soft X-ray range

Poster: SPIE's 47th International Symposium on
Optical Science and Technology, 11.7.2002,
Seattle, USA

Yulin,S.; Kuhlmann, T; Feigl, T.; Kaiser, N.
Reflectivity and stability of Cr/Sc mulitlayer
mirrors

Lecture: 31.5.2002, Kharkiv State University,
Ukraine

Zeitner, U.D.; Karthe, W.

Modelling of microoptical systems

Lecture: 274. Heraeus — Seminar , Microoptics”
22.-24.4.2002, Bad Honnef, Germany

Zeitner, U. D.; Kaufmann, S.; Kley, E.-B
Mikrooptisches Sensorsystem zur Bestim-
mung der Doppelbrechung von Textilfasern
Vortrag: 103. DGaO Jahrestagung 2002,
22.-25.5.2002, Innsbruck, Osterreich

Zubarev, E.N.; Kondratenko, V.V.; Sevryukova,
V.A.; Pinegin, V.I.; Penkov, A.V; Yulin, S.; Feigl, T,
Kuhlmann, T.; Kaiser, N.

The structure of interfaces in as-deposited,
annealed and irradiated Mo/Si multilayers
Poster: 12 International Conference on the

Thin Films (ICTF-12), 15-20 September 2002,
Bratislava, Slovakia

Zubareyv, E.N.; Kondratenko, V.V.;

Sevryukova, V.A.; Zhurba, A.V.; Rubets, S.P;
Yulin, S.;Feigl, T.; Kuhlmann, T.; Kaiser, N.
Influence of substrate bias voltages on the
structure of Mo/Si multilayers

Lecture: 12 International Conference on the
Thin Films (ICTF-12), 15-20 September, 2002,
Bratislava, Slovakia

Zubarev, E.N.; Kondratenko, V.V.;

Sevryukova, V.A.; Zhurba, A.V,; Yulin, S.; Feigl, T.;
Kuhlmann, T.; Kaiser, N.

Influence of substrate bias voltages on the
structure of Mo/Si multilayers

Lecture: 6™ International Conference on the
Physics of X-Ray Multilayer Structures,

3-7 March 2002, Chamonix, France
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